








































专利名称(译) 超声波装置，超声波探头，电子设备以及超声波图像装置
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摘要(译)

一种超声装置，包括基座，多个超声换能器元件和加强体。 基座限定以
阵列形式布置的多个开口。 超声换能器元件分别对应于开口布置，并且
分别为超声换能器元件提供多个振动膜。 当沿着基部的厚度方向在平面
图中观察时，加强体在相邻的振动膜之间的区域中固定到基部。 增强体
的杨氏模量大于基体的杨氏模量。
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